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摘要(译)

公开了一种制造OLED显示器的方法。在一个方面，该方法包括提供包括
在其一个表面上形成的材料的供体基板并且加热该材料以便在供体基板
上形成阻挡薄膜。该方法还包括提供受体衬底和附着于受体衬底的衬
底，在衬底上形成OLED单元，将OLED单元和阻挡薄膜结合在一起，并
且在阻挡薄膜上照射激光束，以便以从阻挡薄膜上分层供体基底。
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